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半導体プロセスに基づいた、平面および立体サンプルのリソグラフィ加工が支援可能である。サンプ
ルはSiウェハに限らず、機械部品も対象となる。フォトレジストのスプレー成膜装置や、光源のNAや偏
光を高度に制御した露光装置等からなるオリジナルな３次元フォトリソグラフィ装置一式である。4イン
チの定型ウェハのほか、より小さな不定形基板も処理可能である。 
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200μm の段差を越えたパターニング例 

【スプレー成膜装置（模式図)】 
立体形状をもつデバイス例 

垂直壁へのレジスト成膜例 曲面や立体に施したパターニングやエッチング加工例 


